Sd.
5.2
33,
5.4.

6.1.
6.2.

Obsah

Predmluva . . . . . . . . . . e e e e 9

PRINCIPY KONSTRUKCE A TECHNICKE ZAKLADY REALIZACE OPTO-

ELEKTRONICKYCH SOUSTAY . . i o o « ¢ & o & i ds 5 5 % o) s o0 15
Principy soustav optoelektronického zpracovéni informace . . . . . . . . . . . . 16
Vznik, zpracovani a zobrazeni informace v optoelektronickych soustavach . . . . 16
Holografické zpracovéni informace . . . . . . . . . . . . . .. ... ... 32
Zaklady holografie . . . . . . . . . . . ..o 32
Soustavy pro zdznam hologramu . . . . . . . . . . . ... 38
Holograficky zdznam a ¢&teni informace . . . . . . . . . . . .. . L 42
Holografické zpiisoby rozpoznavani, zpracovani a zobrazovani informace . . . . 56
Asociativni vybér informace . . . . . . .. . ..o L0 62
Princip asociatiViosti o o 5 & & e e o s 8 s B sl e eed i e w8 s 62
Holografické asociativni zpracovani informace . . . . . . . . . . . . . . .. 67
Metody dvourozmérného rozkladu . . . . . . . . . ... o000 78
Paraleln{isbér informace . . « & s & @ 5 6 5 5 5w 9 o b G e w9 s 79
Paralelné sériovy sbér informace . . . . . . . . . . .. ... .00 83
Sériovy sb&riinformace . . : o w o e oo m it s 6 6 B v & b @ e e s e e 90
Technické prostfedky konstrukce optoelektronickych soustav. . . . . . . . . . . 97
Optické kvantové generatory . . . . . . . . . . . . ... ... 97
Lasery vpevne fazi - - i 5 = 5 v v o % 55 8 T s e m e @ s @S 5 s 98
Kapalinové lasery. . . . . . . . . . . . ... 102
Plynové lasery . . . . . . . . . . . . ..o 103
PolovodiCovE 1asery . «  w & o & & @ @ s s 5 e e s e s e e e e 103
Vldknova a integrovana optika . . . . . . . . . . . . . .. ... ... L. 111
Vidknova optika . . . . . . . . . L L L Lo 111
Integrovana optika . . . . . . . . . L. L. oL oL 0L 120
Elektroluminiscentni pHstroje = . . s 5 o 6 2 & 505 5 & sE w e ka9 oe 130



8.1.
8.2.
8.3.
8.3.1.
8:3.2.

8.3.3.
8.4.

8.4.1.
8.4.2.
8.4.3.

20.1.
20.2.
20.3.
20.4.
20.5.
20.6.

21
22.
23

Polovodicové optoelektronické prvky . . . . . . . . . . . .. L. L. 142

PolovodiCové soustavy citlivé na polohu . . . . . . . . . . . . ... 143
Polovoditova zafizeni uréena k analyze a pfenosu obrazd . . . . . . . . . . . 144
M¢énice pracujici bez hromadéni ndboje . . . . . . . . . . . . .. ... .. 150
Nékolikaprvkové, jednofadkové ménie (scanistory). . . . . . . . . . . . .. 150
Polovodi¢ové ménice obrazu, ve kterych se snimani dosahuje pomoci proudovych ¢ar

nerovnovaznych nosi€l naboje . . . . . . . . . ... Lo oL 153
Rozklad obrazu doménami silného elektrickéhopole . . . . . . . . . . . . . 162
Polovodi¢ové optoelektronické analyzatory pracujici s hromadénim naboje . . . . 169
Optické snimani rozkladové elektrody . . . . . . . . . . . . . . . .. ... 170
Snimani pruznymi impulsy . . . . . . . ... Lo 175
Maticové obrazové analyZatory . . . « s o o o % s s b we e W w s 6 b 177
SOUSTAVY OPTOELEKTRONICKEHO ZPRACOVANI INFORMACE . . . 195
Optoelektronické vypotetni soustavy . . . . . . . . . . . . . .. ... ... 196
Konstrukéni zaklady optoelektronickych vypocetnich soustav . . . . . . . . . . 196
Laserové prvky vypo&etnich soustav. . . . . . . . . . . . . . .. ... .. 204
Elektroluminiscen¢ni prvky vypoéetnich soustav . . . . . . . . . . . . . .. 216
Elektrooptické prvky vypodetnich soustav . . . . . . . . . . . .. . .. .. 221
Optoelektronické vypocetni soustavy . . . . . . . . . . . . . ... .. .. 224
Optoelektronické zpracovani dvourozmérné informace. . . . . . . . . . . . . 234
Optoelektronické sledovaci soustavy . . . . . . . . . . . . .. ... .. .. 244
Klasifikace a principy konstrukce sledovanych soustav. . . . . . . . . . . . . 244
Zakladni parametry a charakteristiky sledovacich zafizeni . . . . . . . . . . . 251
Casové impulsové sledovaci zafizeni. . . . . . . . . . . . ... ... ... 258
KmitoCtova:sledovaci zafizeni . - . . . o o o b o v e e e e s s 276
Fizova sledovaci:zatizenl . <« : . : : & s s & 52 s + ¢ cmm o 8 3 &8 &3 290
Amplitudova sledovaci zafizeni . . . . . . . . . .. ... 00000 317
Fotoelektricke potenCiOMETY. « « o « «w = o w i o o o o 5 i i & o o a b b 319
Zatizeni zalozena na vyuziti fotoelektrického jevu na hranici krystalu . . . . . . 322
Zatizeni zaloZena na podélném fotoelektrickém jevu v polovodi¢ich . . . . . . . 325
Kvadrantova sledovaci zafizeni . . . . . . . . . . . . .. ... ... 338
Ohybova sledovaci zafizeni. . . . . . . . . . . . . . ... 352
Clonkova sledovaci zafizeni a zafizeni s tvarovanymi citlivymi prvky . . . . . . . 361
Optoelektronické soustavy pro analyzu obrazd . . . . . . . . . . . . . . . .. 365
Klasifikace soustav pro analyzu obrazd . . . . . . . . . . .. ... .. .. 365
Perspektivni zpisoby analyzy a pfenosu obrazové informace . . . . . . . . . . 373
Fototelevizni, maloobrazkové a stroboskopické soustavy obrazového pfenosu . . 388

6



24.
24.1.
24.2.

Systémy pro pfenos obrazu v infragervené oblasti spektra . . . . . . . . . . . 399

Opticko-mechanické infragervené soustavy . . . . . . . . . . . . . .. . .. 401
Funkéni transformace obrazu v infralervenych soustavach . . . . . . . . . . . 416
DODATEK PREKLADATELE . . . . 5 « + « « 5 5 & o 5 + 5+ 5 & & s 427
Uvod . . . . . e 428
Odklon svetelnéhoisvazkll = = ¢ & = o 5 @ & & 5% o 3 % % 5 3 5 5 % 5% & 431
Modulace optického zafeni . . . . . . . . . .. e 437
Integrovand optika . . & 0 s 5 s e e g m s m S e e e e s e s 442
Optické spojeni. . . . . . . . . ... e 450
Cislicové zpracovani obrazovych dat . . . . . s v s e o 454
Optoelektronické materidly. . . : . . &« « © & 5 5 & & = & & 5 & 5 5 & & & s 460
B o T R T R P A Ay 470
Rejstiik e e e 478



